Wydziat Sztuk Projektowych / Instytut Wzornictwa
Studia Stacjonarne |. Stopnia,
Plan Zaje¢ na Semestr 1. Rok Akademicki 2025/2026

Semestr 1, | Stopien

| ROK

Godziny Poniedziatek Wtorek Sroda Czwartek Pigtek
] CYCERON CYCERON
8:00 Propedeutyka Graficznych Propedeutyka Graficznych
8:30 | | | | | Programow Komputerowych Programow Komputerowych
545 | | | | | @ @
9-00 | Podstawy | | | | 8:00- 9:30 8:00 - 9:30
: | projektowania | | | | |
9:15 e s
930 | g“;;’)a 2 | Podstawy Podstawy | Rysunek | Techniki | /CYCER(;-I\IIE{: iscwmrtkl /CYCER?_l\é/C iscwmrtkl
9:45 | | Podstawy kompozycji projektowania | projektowania Il | zawodowy | prezentacyjne |
: _ ) (2) grupa 2 grupa 1 grupa 1 grupa 2
10:00 | 8:30 - 10:45 | grupa 1 (3) (4) | (3) | 3) | -
10:15 | Jsala 123/ | 09:15- 10:45 | | | Ko_mputermfve \A{spomagame
10:30 | P | /CNis/ 9:00-11:15 9:00 — 12:00 | 9:00-11:15 | 9:00 - 11:15 | projektowania (Rino, Renderer)
: ‘ 2)
10:45 | | 2-ECTS | | | . (
11:00 | | /sala 123/ /CNiS sala komputerowa/ | /sala 127/ | /sala 300/ | Mala;zt)wo grupa 1
: Podstawy kompozycji Podstawy 4-ECTS 3-ECTS 2-ECTS 2-ECTS 10:00-11:30
1:15 | | . . | | | /CYCERON/
(2) projektowania | 9:45 — 12:45
11:30 | grupa 2 | grupa 1 | | | e 2-ECTS
11:45 | 10:45 - 12:15 | (3) | Techniki | Rysunek | ,
12:00 | JCNiS/ | | orezantacyjne | zawodowy | Ko.mputeroYve wspomaganie
12:15 | 2-ECTS | 10:45 - 13:00 | erupa 1 | grupa 2 | prOJektowama((zR)mo, Renderer)
12:30 | | FLBERT] | 3) | G) | grupa 2
12:45 | | /sala 123/ projektowania Il Podstawy | | | 115 1315
13-00 | | 4-ECTS gflzz;‘ 1 projektowania | | 11:30 - 13:45 | 11:30-13:45 | "JCYCERON/
. grupa 2 .
13:15 | | (3) | Jsala 300/ | /sala 127/ | Fotografia 2-ECTS
13:30 | Modelowanie i Prototypowanie 12:00-15:00 | 2.ECTS | 2-ECTS | g-rupa 1 (%)
13:45 | grupa 1 grupa 2 12:15- 14:30 | | | 13:00 - 14:30
14:00 | (1) (1) /CNisS sala komputerowa/ - | | |
14:15 | 13:15-14:00 14:00 — 14:45 3-ECTS Jsala 123/ | — - | /CYCERON /ATELIER/
: | /modelarnia/ /modelarnia/ A4-ECTS | Podstawy Ergonomii i Antropometrii | 2-ECTS
o | | | f
: 1 Fotografia
15:00 | | 14:00 - 15:30 | grupa 1 (2)
15:15 | | /CNiS sala komputerowa/ | 14:30 - 16:00
15:30 | Wiedza o projektowaniu Podstawy typografii | 2-ECTS |
1545 | (5 spotkan x 3 godz. (5 spotkan x 3. godz. | i | /CYCERON /ATELIER/
: 0d 13-10-2025r) od 16-12-2025r) 2-ECTS
16:00 | | (po zakoriczeniu zajeé | |
16:15 | z Wiedzy o projektowaniu) | . . |
16:30 | 15:00 - 17:15 15:15 - 17:30 Podstawy Rzezby | BIEMSHI AR o |
16:45 | I . (4) | 15:45 — 18:00 |
17:00 | /CNiS sala komputerowa/ I /CNiS/ | |
: 1-ECTS 1-ECTS 15:15 - 18:45 Jsala 123 Prawo autorskie
17:15 | | = e | sala 123/ |
/169/ 1-ECTS 10 X, 24 X, 07 XI, 14 XI - 2025
17:30 | | 3-ECTS | | 91,161,231, 30 | - 2026
17:45 | Historia Sztuki Starozytnej i Sredniowiecznej | | 16:45 - 18:15
18:00 | (2) | : | JCPM Aula/
18:15 | 17:30 — 19:00 | | | 1-ECTS
18:30 | | | |
18:45 | /CPM Aula/ | | |
19:00 | 3HECTS | | |
19:15 | | | | |

*

*** Prawo autorskie - w auli CPM w godzinach 16.45 — 18.15

Podstawy rzezby - pracownia obowigzkowa, wymaga zapiséw wg oddzielnego harmonogramu Zaktadu Propedeutyki Rzezby, jesli nie koliduje to z zajeciami na kierunku Wzornictwo.
** Malarstwo - pracownia obowigzkowa, wymaga zapiséw wg oddzielnego harmonogramu kierunku Malarstwo, jes$li nie koliduje to z zajeciami na kierunku Wzornictwo.






